






























专利名称(译) 使用后可废弃的传感器密封装置
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代理人(译) 马洪

优先权 10/750369 2003-12-30 US

其他公开文献 CN100531676C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种超声波传感器密封装置，它被设计成用于密封超声波治疗仪的一传
感器壳体的开口。这种密封装置包括一薄膜、一固定装置以及用于把密
封装置匹配于传感器壳体的配对装置。该薄膜是超声波能量可穿透的并
且被绷紧地放置在该固定装置上。这种传感器密封装置可制成为一次性
使用的或可被重复使用的。
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